
























专利名称(译) 超声探头及其制造方法

公开(公告)号 US9254119 公开(公告)日 2016-02-09
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其他公开文献 US20140358008A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本文公开了一种超声探头，其可以使用形状记忆合金来调节声透镜的曲
率。超声探头包括声透镜，安装在声透镜上的焦点调节单元和使声透镜
的形状变形以调节通过声透镜辐射的超声波的焦点，以及电流施加单元
向焦点调节单元施加电流收缩或扩大焦点调整单位。
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